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Nakluwacz do zdje¢ pomiarowych
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Przedmiotem wynalazku jest nakluwacz do zdjeé
pomiarowych, ktéry pozwala zaznaczy¢ i przenie$§é
potozenie punktu obserwowanego przez mikrosko-
py przyrzadu fotogrametrycznego z jednego na
drugie zdjecie pomiarowe, z wykorzystaniem efek-
tu stereoskopowego.

W fotogrametrii, przy opracowywaniu zdje¢ po-
miarowych, istotne znaczenie posiada jednoznacz-
ne nastawienie miarki pomiarowej przyrzadu foto-
grametrycznego na okre§lony punkt obrazu, wyste-
pujacy na dwoéch i wiecej szeregowych zdjeciach
pomiarowych.

Celem okre§lenia polozenia obserwowanego punk-
tu, przy opracowywaniu kolejnych zdjeé, obserwa-
tor najczeSciej postuguje sie sporzgdzonym przez
siebie uprzednio odrecznym szkicem sytuacyjnym
wycinka zdjecia obserwowanego w mikroskopach
przyrzadu fotogrametrycznego. Postepowanie ta-
kie jest ucigzliwe i malo dokladne.

Znane przyrzady, sluzgce do zaznaczania na
emulsji obserwowanych punktéw zdjecia, z wyko-
rzystaniem efektu stereoskopowego, posiadaja
skomplikowana budowe, przez co wymagaja sta-
rannej rektyfikacji i sg podatne na uszkodzenia
mechaniczne. Dla wykonania naklucia kilku punk-

10

15

20

2
réw, niezaleznie od obserwatora wykonujacego po-
miar na przyrzadach fotogrametrycznych, co powo-
duje znaczny wzrost kosztéw produkeji fotogra-
metrycznej .

Nakluwacz do zdje¢ pomiarowych wedlug wyna-
lazku, stanowigcy dodatkowe urzadzenie, zastoso-
wane w przyrzadach fotogrametrycznych, daje moz-
liwo§é zaznaczenia na emulsji diapozytywu, nega-
tywu zdjecia pomiarowego, okreSlonego szczegdéiu;
zaobserwowanego bezposSrednio w trakcie wyko-
nywania czynno$ci pomiarowych.

Przyklad wykonania wynalazku, przystosowane-
go do stereokomparatora firmy C. Zeissa Jena
(NRD), przedstawiono na rysunku, na ktérym fig.
1 przedstawia nakluwacz w przekroju poziomym,
fig. 2 — nakluwacz w przekroju pionowym, a fig.
3 — wiertlo nakluwacza w przekroju pionowym.

Istotnym elementem nakluwacza do zdjeé po-
miarowych, wedlug wynalazku jest jego wiertlo
1, umieszczone w tulei 4, w ktérej moze sie obra-
cat¢ oraz wykonywaé¢ ruchy w plaszczyzinie pozio-
mej wraz z suwakiem 5, osadzonym na ukladzie
prostopadlych prowadnic 6 i 7 tak, aby ostrze 2
wiertla 1 moglo sie pokryé z dowolnym punktem
obrazu zdjecia, znajdujgcego sie w danej chwili
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téw na tym samym zdjeciu, kazdorazowo wyma- w osi obiektywoéw wejSciowych ukladu optycznego
gaja strojenia modelu stereoskopowego od nowa. stereokomparatora.
Przyrzady te stuiza wylgcznie do nakluwania, bez Prowadnica 6 osadzona na cylindrycznej prowad-
mozliwoéci wykonywania jakiegokolwiek pomiaru. nicy 7 moze by¢ odchylana ku gérze dla ulatwie-
Wymagaja zatrudnienia wyszkolonych obserwato- 30 nia dostepu do no$nika zdjecia.
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Wiertlo 1, w ksztalcie metalowego cylindra z ra-
delkowanym kolnierzem, sluzgcym jako uchwyt do
nadania ruchu obrotowego, posiada ostrze 2 o
rdzeniu w ksztalcie walca zakonczonego stozkiem
Scietym, wykonane z krysztalu przepuszczajacego
$wiatto.

Ostrze to osadzone jest w plytce dennej 3, wy-
konanej 'z przezroczystego materialu. Swiatlo, po-
chodzgce od systemu oSwietleniowego stereokom-
paratora, przechodzi swobodnie przez plytke den-
ng 3, oSwietla emulsje zdjecia umieszczonego na
no$niku, tworzgc w mikroskopach obraz. Natomiast
promienie padajace na rdzen ostrza 2, po napoty
kaniu powierzchni stozkowej, ulegajag wewnatrz
rozproszeniu.

Jedynie promienie, ktére padng na zeszlifowa-
na plaszczyzne S$ciecia, znajdujacg sie w zasiegu
glebi ostroSci obiektywow wejSciowych, przecho-
dza do ukladu optycznego, wskutek czego na tle
obrazu zdjecia i optycznej miarki pomiarowej, w:
polu widzenia mikroskopéw stereokomparatora
otrzymuje sie obraz ciemnego krazka o Srednicy
krysztalu oraz posrodku punkt $wietlny o Srednicy
plaszczyzny $ciecia stozka, stuzgcy do dokladnego
naprowadzenia ostrza 2 na obserwowany szczegot
obrazu zdjecia. Przykladowo ostrze 2 wiertta 1 zo-
stalo wykonane z diamentu, a moze by¢ réw-
niz wykonane z innych krysztaléw przepuszczajg-
cych' §wiatlo oraz odpornych na $cieranie.

Dzialanie nakluwacza wedlug wynalazku - jest
nastepujace: na stereokomparatorze umocowuje sie
ramki 8 nakluwacza przy pomocy dwéch Srub za-
ciskowych 9, a nastepnie na no$nikach stereokom-
paratora umieszcza sie zdjecia pomiarowe emulsjg
ku goérze; na ogélnych zasadach wykonuje sig¢ stro-
jenie bazy modelu stereoskopowego i rozpoczyna
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pomiar. Celem naklucia mierzonego punktu réw-

nocze$nie na obu zdjeciach po - zwolnieniu - §rub
zaciskowych 10 i 11 wprowadza sie wiertto 1 w
pole widzenia mikroskopéw przy pomocy suwaka
5, niezaleznie dla kazdego zdjecia.

Przy pomocy leniwek 12 i 13 nakluwacza na-
prowadza sie ostrze 2, az do pokrycia punktu
Swietlnego, obserwowanego w Kkrysztale ostrza 2,
przez miarke pomiarows, znajdujacag sie w sy-
stemie optycznym stereokomparatora, a zarazem z
zaobserwowanym w instrumencie szczegélem zdje-
cia. Opuszczenie i obréot wiertla 1 powoduje wy-
wiercenie w emulsji fotograficznej otworka o
§rednicy rownej S$rednicy zeszlifowanego stozka
ostrza 2. )

Celem naklucia zgdanego punktu na dalszych
zdjeciach wykorzystuje sie jedno ze zdje¢ z pierw-
szego stereogramu. Po zestrojeniu modelu stere-
oskopowego nowego stereogramu, naprowadza sie
jednoocznie optyczng miarke pomiarowg na na-
kluty punkt, stereoskopowo likwiduje sie para-
lakse podiuzng i poprzeczng tak, aby optyczna
miarka pomiarowa w drugim mikroskopie znalaz-
la sie w identycznym punkcie obrazu zdjecia. Ce-
lem jego utrwalenia na emulsji, naprowadza sie
leniwkami 12 i 13 wiertlo 1 prawej ramki na-
kluwacza i wykonuje naklucie na drugim zdjeciu.

Zastrzezenie patentowe

Nakluwacz do zdje¢ pomiarowych znamienny tym,
ze posiada wiertto 1 w ksztalcie cylindra, zapew-
niajgcego dostep $wiatla do ostrza 2, wykonanego
z krysztalu przepuszczajgcego §wiatlo oraz odpor-
nego na S$cieranie, osadzonego w przezroczystej
plytce dennej 3 wiertta 1.
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